
社　　　名：東京エレクトロン株式会社
 Tokyo Electron Limited

本社所在地：〒107-6325
 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー

設　　　立：1963年11月11日

代　表　者：代表取締役社長　東 哲郎（2015年6月19日付）

主 要 事 業：半導体製造装置事業
 フラットパネルディスプレイ（FPD）製造装置事業

資　本　金：549億6,119万円

従 業 員 数：1,486名

グループ従業員数：10,854名

拠　点　数：国内9社・28 拠点
 海外37社・15カ国・48拠点
 合計46社・16カ国・76拠点

会社概要
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連結売上高の推移

研究開発費の推移

連結営業利益の推移

当社の主要製品

熱処理成膜装置　
TELINDY PLUSTM

コータ / デベロッパ　
CLEAN TRACKTM LITHIUS ProTM  Z

極低温エアロゾル枚葉洗浄装置
ANTARESTM

枚葉洗浄装置　
CELLESTATM -i

ガスケミカルエッチング装置　
Certas LEAGATM

ウェーハプローバ
PrecioTM

プラズマエッチング装置　
TactrasTM

枚葉成膜装置　
Triase+TM

FPDプラズマエッチング／
アッシング装置　
ImpressioTM

有機 EL パネル製造用
インクジェット描画装置　

Elius™2500

電解めっき装置
Stratus

財務データ（単位：億円）
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